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摘要(译)

有机电致发光显示（OELD）器件包括彼此面对的第一和第二基板，多条
栅极线，多条数据线和在第一基板上的多条电源线，栅极线和数据线彼
此交叉以限定多个像素区域，在每个像素区域中彼此连接的开关元件和
驱动元件，连接到驱动元件的第一电极，第一电极上的有机发光层和有
机发光层上的第二电极。有机发光层依次包括空穴注入层，空穴传输
层，发光材料层，电子传输层和电子注入层。此外，空穴注入层包括可
结晶空穴注入材料和空穴传输材料，空穴传输层包括空穴传输材料。
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